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Matkaohjelma Madridiin 24.-27.3.2020

Menolento
AY 1661 tiistaina 24. maaliskuuta Helsinki-Madrid 16:20 —20:15

Paluulento
AY 1662 perjantaina 27. maaliskuuta Helsinki-Madrid 10:20 — 15:30

Lisaathan varaukseesi Finnair Plus —numerosi heti, kun saat lippusi, niin saat kaikki matkaan liittyvat tiedot
suoraan Finnairilta matkankin aikana (esim. viivastys tms.)

Lentokenttdkuljetukset
Tiistaina bussikuljetus suoraan kentalta hotellille ja perjantaina hotellilta kentélle n. klo 7:30.

Hotelli
Leonardo Hotel Madrid City Center, Calle Alberto Aguilera 18.

Fespa-standi
Suomi-treffit Club FESPA standilla keskiviikkona klo 15. Tarjolla pikkupurtavaa ja palan painikkeeksi myos
juomia. Tervetuloa vanhat ja uudet tutut!

Keskiviikkona FESPAN perinteinen Awards-illanvietto
Jos tama kiinnostaa, niin olethan yhteydessa — voisihan sita varata paikan paalta Suomi-poydan?

Yritysvierailu
Yritysvierailu torstaina klo 15 Sericum’issa. Lahto messuilta klo 14.30 takseilla tai bussilla riippuen
osallistujamaarasta. Paluu hotellille noin klo 18. IImoittaudu heti!

lllanvietto torstaina
La Prlmera, De Gran Via |, Madrid — klo 20:00
(2 km, 30 min. kavellen tai 2 linjan metrolla Sevillan asemalle.

Liikkuminen Madridissa

Messumatkaan osallistujille annetaan 2 pvan (ke & to) julkisen liikenteen kortti, jolla voi vapaasti liikkua
maanalaisella, junilla ja busseilla. Messukeskus on Ifema Feria de Madrid. Hotellin metroasema on San
Bernardo. Metroa pitda vaihtaa 2 kertaa matkalla messuille. Hotellilta ensin linja 4 kohti Pinar de
Chamartin, vaihto Alonso Martinez -asemalla linjaan 10 kohti Hospital Infanta Sofiaa ja viela vaihto Nuevos
Ministerios -asemalla linjaan 8 kohti Aeropuerto T4 ja ulos junasta Feria de Madrid -asemalla. Takasinpain
messuilta linja 8 kohti Nuevos Ministerios, vaihto linjaan 10 kohti Puerta del Sul ja vield vaihto Alonso
Martinez -asemalla linjaan 4 kohti Arglellesia ja ulos metrosta San Bernardo -asemalla. Matka kestda noin
% h.



